Gorunmezlik Pelerini

ABD’de Berkeley’de bulunan
Kaliforniya Universitesi'ndeki
arastirmacilar, tic boyutlu nesnelerin
cevresindeki 15181 blikerek onlari
gortiinmez yapabilecek bir malzeme
gelistirdi. Dogal yollarla elde
edilemeyen bu malzeme,
nanoteknoloji sayesinde tretiliyor.
Uzmanlar, nano 6lcekteki (metrenin
milyarda biri 6lcegindeki) bu malzeme
sayesinde bir glin insanlari bile
gizleyebilecek kadar buiyik
gortinmezlik pelerinlerinin
yapilabilecegini soyltyor.

Xiang Zhang énderligindeki ekibin

iPod Biytkliginde
Mikroskop

Isik mikroskoplar1 eskiden hantal
aygitlardi. Bir nesnenin
aydinlatilmasi, buytttilmesi ve
nesneye odaklanilmasi i¢in gereken
mercek ve aydinlatma
dtizenegi cok yer kaplardi.
Bunun yaninda kirilgan ve de
pahaliydilar. Artik degil.
Arastirmacilar giiclt bir
mikroskobu gorinti
algilayici bir yonganin icine
sigdirmayi basardi ve
merceklere olan gereksinimi
ortadan kaldirdi.

Bulusu yapanlara gére bu
ucuz ve tasinabilir aygit
gelisen dtinyada sitma gibi
hastaliklarin teshisinde
doktorlarin tam da
gereksinim duydugusey.

Cep Mikroskobu

ABD’de Pasadena’da bulunan
Kaliforniya Teknoloji Enstittisti'nden
Changhuei Yang “Gerek duyulan
gorlintd isleme, bilgisayar acisindan
Onemsiz sayilabilecegi icin
mikroskobu LCD ekranli iPod
buiytkltigiinde bir aygita
yerlestirdik.” diyor ve ekliyor “On
dolarlik yonga, tipki bilgisayar
yazicilarinin kartuslar: gibi,
kullanildiktan sonra atilabilir. Aygit
bir kilinik tedavi uzmanmin arka

BiLIiM VE TEKNOLOIJI

bulgular1 hem Nature hem de Science
dergilerinde yayimlandi.
Arastirmacilarin séyledigine gére yeni
sistemin caligmasi tipki suyun, bir
kayanin cevresinden akisina benziyor.
Suyun, kayanin cevresinden akarak
arkasina gecmesi gibi 151k da yeni
malzemeden tretilmis bir nesne
tarafindan sogrulmadigi ve
yansitilmadigi icin yalnizca nesnenin
arkasindan gortliyor, bu da nesneyi
gorliinmez yapiyor.

Bu yeni malzeme, “eksi (tersinir)
kirilma” 6zelligi tastyor. Ust iiste
gecmis tabakalarin olusturdugu balik
ag1 yapisi, genis bir dalga boyu
araliginda 15181 gecirebiliyor. ABD
hiikiimetinin parasal olarak

cebine sigabilecek buytiklikte” diyor.
Yang, tek kullanimlik algilayicinin,
incelenecek orneklerin birbirine
bulasma riskini azaltacagini da
sOzlerine ekliyor.

Yongali mikroskop distincesi yeni
bir diistince degil.I ncelenecek 6rnek,
dijital kameralardaki gibi dogrudan -

CCD gibi- bir gortintt algilayic
yonganin tizerine yerlestirildiginde,
yonga kaba bir gortintu tretiyor.
Yang CCD teknolojili bir
mikroskop gelistirmeye, insan
goziinde ag tabakaya (retina) bir
golge distrulduginde gortilen
ktctik noktalardan ilham alarak
baslamus. Ticari CCD’ler, pikselleri
genellikle 3 mikrometre capinda
oldugu i¢ing imdilik 151k
mikroskoplarinca gortilebilen,
mikrometrenin altindaki
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destekledigi ara§t1ma, ileride gizli
askeri operasyonlarda da
kullanilabilecek. Bu sayede tanklar,
dtismanin goris alani icinde bile
gortinmez olabilecek.

Pinar Diindar

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/755306 1.stm

¢ozuntrliklere ulasamiyor.

CCD mikroskobun c¢oztntirltgunt
artirmak icin Yang ve ekibi CCD’yi
cok ince bir altiminyum tabakayla
kaplayarak her bir pikselin tizerine 1
mikrometre genisliginde delikler
acmis. Boylece yalnizca bu
araliklardan gecen 15181 toplamis. Bu
da incelenen 6rnegin bazi
boltimlerinden alinan anlik
gortntilerden olusan bir
dizinin tretilmesini
saglamis. Resmi
tamamlamak icin ekip,
ornegi yercekimi
kosullarinda ya da
elektiriklis arj ile hareket
edebilecegi mikroakigkanli
bir bélmeye koymus.
Boylece incelenen 6rnek,
énceden belirlenmisbir
hizla yavasca sensortin
karsisindan gegirilerek her
parcasinin sirayla
gorlinttilenmesi saglanmis.

Ardindan bir bilgisayar programi
son gorintlyi olusturmus. Bu
yaklasim ekibe alg, nematod ve
polenlerin mikrometrenin altinda
gortintilerini saglamis.

Yang trtintiniin piyasaa da basarili
olacagindan emin. “CCD yonganin
kendisi 10 dolar, mikroakiskan
boltimse 10 cent tutuyor.” diyor.

Ezra Kiling

http://technology.newscientist.com/article/dn14410-ipodsize-
microscope-could-become-lifesaving-gadget.html
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